附圖1：系爭第378號專利主要圖面
系爭第378號專利第三圖係放大圖；第四圖係動作流程圖
[image: image1.jpg]o g2
s

BT g

3 /
-
s OEE g
EETH




[image: image2.jpg]i 3 FERERIET

e 511 33
=l L  Btas ; 1
= s e =
AT 4l B N il
2 512+ P |
e 514 ] -
R 90 mes §
Ere 9017
Bl —htE T
s O

FuE




附圖2：本院原審於104年1月30日勘驗被證1所得照片，其勘驗照片如下：

1. 被證1照片1為之升降控制單元支撐結構
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2. 被證1照片2為之升降控制單元支撐結構
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附圖3：系爭第896號專利主要圖面
系爭第896號專利第二圖為較佳具體實施例之分解圖；第四圖為較佳具體實施例上剖視圖。
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附圖4：系爭電梯設備之圖片
系爭電梯設備係依上訴人所提原證7之專利侵害鑑定報告中之照片，以及原審於104年8月21日勘驗系爭電梯設備所拍攝之照片而得。
1.原證7之照片1
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2.原證7照片2
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3.原證7照片3
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4.104年8月21日勘驗所拍攝之系爭電梯設備「電梯煞車裝置」照片
(1)勘驗照片1 
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 (2)勘驗照片2 
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(3)勘驗照片3 
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 (4)勘驗照片4為系爭電梯設備之煞車裝置部分零件
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(5)勘驗照片5為系爭電梯設備之煞車裝置零件放大照片
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(6)勘驗照片6為系爭電梯設備之煞車裝置背面結構
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附表1：系爭第378號專利請求項1技術特徵與被證1技術內容比較
	系爭第378號專利請求項1

技術特徵
	被證1
技術內容

	一種升降控制單元支撐結構改良，主要係於兩兩相對之第一、第二、第三、第四支撐柱上裝設有若干支撐樑柱 ，形成升降控制單元之支撐結構，
	一種升降控制單元支撐結構，主要係於兩兩相對縱向設置之第一、第二、第三、第四支撐柱上裝設有3支橫向支撐樑柱 ，形成升降控制單元之支撐結構(見照片1、2)

	其特徵在於:該第一、第二、第三、第四支撐柱上端係分別裝設有水平調節單元，
	第一、第二、第三、第四支撐柱上端分別裝設有水平調節單元(見照片1、2)

	並兩兩利用一固定片配合若干固定元件將其分別與該各支撐柱以及該各支撐樑柱鎖固為一體。
	並兩兩利用一固定片配合複數螺桿、螺帽結合將其分別與第一、二和第三、四之支撐柱以及3支橫向支撐樑柱鎖固為一體。(見照片1、2)


附表2：系爭第896號專利之技術特徵要件解析表
	要件
	系爭第896號專利請求項1

	1A
	一種電梯煞車裝置，其包含: 

	1B
	一基座，其設於一電梯箱體 ，該基座具有一凸塊;

	1C
	一連動桿，其具有一斜向導引開口，該連動桿藉由複數導引桿貫穿該斜向導引開口設於該凸塊 ，該連動桿、該凸塊及該基座之間形成一斜向凹槽，該斜向凹槽於該電梯箱體下降之一端較寬;

	1D
	一摩擦滾輪，其樞設於該連動桿且位於該斜向凹槽較寬處;

	1E
	一定位槽，其設於該基座，該定位槽具有至少一貫孔;

	1F
	一限位塊，其藉由至少一鎖固元件貫穿該貫孔鎖固於該基座，該限位塊與該斜向凹槽之間形成容置一電梯軌道之一摩擦凹槽。


附表3：系爭電梯設備與系爭第896號專利請求項1之文義比對分析
	要件
	系爭第896號專利請求項1技術特徵
	要件
	系爭電梯設備
	文義

讀取

	1A
	一種電梯煞車裝置，其包含: 
	1a
	一電梯煞車裝置，其包含:
	是

	1B
	一基座，其設於一電梯箱體 ，該基座具有一凸塊;
	1b
	一基座，其設於一電梯箱體，該基座具有一凸塊;
	是

	1C
	一連動桿，其具有一斜向導引開口，該連動桿藉由複數導引桿貫穿該斜向導引開口設於該凸塊，該連動桿、該凸塊及該基座之間形成一斜向凹槽，該斜向凹槽於該電梯箱體下降之一端較寬;
	1c
	一連動桿，其具有一斜向導引開口，該連動桿藉由2支個導引桿貫穿該斜向導引開口設於該凸塊，該連動桿、該凸塊及該基座之間形成一斜向凹槽，該斜向凹槽於該電梯箱體下降之一端較寬;
	是

	1D
	一摩擦滾輪，其樞設於該連動桿且位於該斜向凹槽較寬處;
	1d
	一摩擦滾輪，其樞設於該連動桿且位於該斜向凹槽較寬處;
	是

	1E
	一定位槽，其設於該基座，該定位槽具有至少一貫孔;
	
	(無對應之技術內容)
	否

	1F
	一限位塊，其藉由至少一鎖固元件貫穿該貫孔鎖固於該基座，該限位塊與該斜向凹槽之間形成容置一電梯軌道之一摩擦凹槽。
	1f
	該限位塊與該斜向凹槽之間形成容置一電梯軌道之一摩擦凹槽。
	否


附表4：系爭電梯設備與系爭第896號專利請求項1要件1E之均等比對分析表
	
	系爭第896號專利請求項1要件1E
	系爭電梯設備
	是否
相同

	技術特徵

之差異
	一定位槽，其設於該基座，該定位槽具有至少一貫孔
	(無對應之技術內容)
	

	技術手段

（way）
	定位槽與限位塊可分離
	限位塊與基座為一體成型
	不相同

	功能

（function）
	執行限位塊能與電梯箱體之基座的定位結合與分離
	限位塊無法分離
	不相同

	結果

（result）
	得到電梯箱體及煞車裝置可直接靠設電梯軌道，再將限位塊鎖固於定位槽上
	電梯箱體及煞車裝置無法直接靠設電梯軌道
	不相同


附表5：系爭電梯設備與系爭第896號專利請求項1要件1F之均等比對分析表
	
	系爭第896號專利請求項1要件1F
	系爭電梯設備
	是否
相同

	技術特徵

之差異
	一限位塊由至少一鎖固元件貫穿該貫孔鎖固於該基座
	限位塊無鎖固元件及貫孔鎖固於該基座
	

	技術手段

（way）
	鎖固元件貫穿限位塊之鎖固貫孔而鎖固限位塊
	限位塊與基座以一體成型方式結合，無使用鎖固元件及鎖固貫孔
	不相同

	功能

（function）
	執行限位塊能與基座的相互鎖固
	限位塊與基座無法相互鎖固
	不相同

	結果

（result）
	得到限位塊與基座可鎖固及拆離
	限位塊與基座無法分離
	不相同
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